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摘要(译)

提供传感器阵列用于感测二维感测表面上的压力和/或湿度。传感器阵列
包括离子导电材料。传感器阵列中的各个传感器元件可包括压电离子导
电材料，压阻离子导电材料和/或具有由离子导电材料制成的电极的电容
传感器元件。可以通过实施包括扫描传感器阵列中的各个传感器元件的
方法来获得感测表面的二维压力图和/或湿度图。
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